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General Tolerances ISO 2768- mK

1 Piece

Aenderungsstand / change state

Werkstof'f / material

Aluminium

revision date name 457 @
Behandlung Werkstof'f / material treatement
Mst. / scale Format / size
1:1 A3
Oberf laechen Behandlung / surface treatement Eimbeit 7 umit Blott / sheat
) mm n
gezeichnet 10.02.2026 |Fw Name / partname Proekt / pro_ject rev.
gepruert Sensing Frame CWC 04
freigegsben

ETH

idg i i Hi Zuerich
Swiss Federal Institute of Technology Zurich

Zeichnungsnummer / partnumber

SEO00Z2

Dateiname / file name

CWC-SE0002-P04_Sensing Frame
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